






































专利名称(译) 超声探头

公开(公告)号 US8717848 公开(公告)日 2014-05-06

申请号 US13/509842 申请日 2011-11-24

[标]申请(专利权)人(译) 柴本KOICHI
志方HIROYUKI
青木稔
TAKEUCHI TAKASHI

申请(专利权)人(译) 柴本浩一
志方，HIROYUKI
青木稔
竹内孝

当前申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统公司

[标]发明人 SHIBAMOTO KOICHI
SHIKATA HIROYUKI
AOKI MINORU
TAKEUCHI TAKASHI

发明人 SHIBAMOTO, KOICHI
SHIKATA, HIROYUKI
AOKI, MINORU
TAKEUCHI, TAKASHI

IPC分类号 A61B8/00 H04R1/20

CPC分类号 A61B8/00 H04R1/20 G10K11/02

优先权 2010262471 2010-11-25 JP

其他公开文献 US20130229893A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种超声探头，其可以改善在频率特性和/或方向特性中观察到的
频率的特定减敏。与该实施例相关的超声探头包括超声换能器10和在从
超声换能器10照射的照射方向上分层布置的多个声匹配层20，其中，多
个声匹配层20形成薄膜并且每个纵波的相邻声阻抗基本相同并且具有不
同的泊松比。
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